L

. HalimenyBanHs Ta anpeca BupobHuka: «SEIKO EPSON Corporation» (3-5, Owa 3-chome, Suwa-

JEKJIAPALLLA ITPO BIIIIOBI/IHICTD
Mogaensb anapatypu: EB-800F, EB-805F (mun H923B).

shi, Nagano-ken 392-8502 Japan)/«CEHKO EITCOH Kopnopeiiuny» (3-5, Osa 3-xome, Cysa-uiu,
Hazano-Ken, 392-8502, Anonis).

. s mexnapartiisi ck1azieHa Mij Bi/IMOBIJaJIbHICTh BUPOOHUKA.
. O6’ext neknapauii: PK-npoexmop m.m. «kEPSON».

. O6’exT neknapallii BIANOBIAa€ BUMOraM TEXHIYHUX perjlaMeHTIB:

- Texniunozo peznamenmy 3 eNeKMPOMAZHIMHOI CYMICHOCMI O00NAOHAHHA, 3AMEEPOIHCEHO20
ITocmanoeoro Kabinemy Minicmpie Ykpainu 6io 16 cpyona 2015 p. Nel077 ;
- Texniuno2o pecnamenmy HU3LKOBONbIMHO20 €JEKMPUUHO20 OOIAOHAHHA, 3AMEEPOHCEHO20
ITocmanoeoro Kadinemy Minicmpie Ykpainu 6io 16 cpyoua 2015 p. Ne1067.

. ITocunanHs Ha BIAMOBIAHI CTaHIApTH, BKItoUYeHI A0 [leperiky HalllOHaTbHUX CTaHAAPTIB, IO OYIH

3aCTOCOBAHI, CTOCOBHO IKMX JIEKJIapY€ThCs BIAMNOBIIHICTD:

- 3 e1eKMPOMAZHIMHOT CyMiICHOCIMI 001A0HAHHA:

JICTY EN 55032:2014 (EN 55032:2012 + EN 55032:2012/AC:2013, IDT);

EN 55035:2017;

JICTY IEC 61000-3-2:2016 (IEC 61000-3-2:2014, IDT);

JICTY EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT).

- HU3bKO0B0IbMHO020 e1eKMPUYHO20 001AOHAHHA:

JCTY EN 60950-1:2015 (EN 60950-1:2006; A11:2009; A1:2010; A12:2011; A2:2013; AC:2011,
IDT);

JICTY EN 60825-1:2016 (EN 60825-1:2014, IDT);

IEC 62471-5:2015.

7.Y pasi 3aJly4eHHs OpraHy 3 OLIHKH BIAMOBIAHOCTI: MPU3HAYEHUH OpraH 3 OLIHKU BiAMOBIIHOCTI

OOB «OMET A» TOB «BI] «OMEI'A» NeUA.TR.109

(HATMERYEARNS, I0CHMUDIKAYITHUT HOMED 3 I0HO 3 PEECMPOM NPUTHAUCHUX OPeAHIE)

BukonaB: excnepmu3sy muny ta BunaB ceptudikat: NeUA.TR.109.E.0262-20 gio 01.09.2020.

8. lonatkoBa iHdopmauis: PK-npoekmop mm. «<EPSON» muny H923B mooeneii EB-800F, EB-
805F, wo sucomognaemoca «SEIKO EPSON Corporation» (3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken
392-8502 Japan)/«CEHKO EITCOH Kopnopeinuny (3-5, Osa 3-xome, Cysa-uu, Hazano-Ken, 392-
8502, Anonisn) na nionpuemcmei « EPSON Engineering (Shenzhen) Ltd.» (No.11, Keji North Ist Rd,
Xili Sub-district, Nanshan District, Shen Zhen, Guang Dong, China)/«EIICOH Inxcinipinz (Ille-
Houxcenv) JImo.» (Ne 11, Keooci Hope 1ecm Po, Kcini Caé-dicmpikm, Hanwan /licmpixm, Ilens
Yncenw, I'van /[lyn, Kumai), «EPSON Precision (Philippines) Inc. Lipa Plant» (Sepz, Lima
Technology center, Lipa City, Batangas Province 4217, Philippines)/«EIICOH Ipecixcu (@ininni-
Hu) Ink. Jlina ITnenm» (Cens, J/Iima Texnonooxci yenmp, Jlina Cimi, bamanzac Ilpoginc 4217, ®i-
Jainninu).

I[TinnucaHo Bia iMeHi BUPOOHUKA: ynoeHosaxcenum npedcmastuxom Ilpedcmasnuymeo «EINCOH
€BPOIIA B.B.» (04050, Ykpaina, m. Kuie, ¢yn. Mukonu ITumonenka, 13, kopn.6A, og.15).

/*// ~. M. Kuie, Yxpaina 01 6epecHs 2020 p.
o “ (micye ma dama eudayi)
[1.2£  «ENCOH
B SE DA L. D«
< | CEBP Citaputuin meneoncep O.B. Tkauenko
TnenTviix

&
&\ 2\ KDL Y{npcaoda) (nionuc) 7T (initgiaan ma npizeuiye)
\ i kon 26581046

s vt >



